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Как известно, скэйлинг нейтронного выхода, пропорциональный квадрату запасенной энергии, выполняется в диапазоне 1-100кДж. Для мегаджоульгых установок нейтронный выход ограничивается на уровне 1011-1012 н/имп  вместо ожидаемых 1014 н/имп.

Устоявшимся объяснением этого факта является шунтирование тока плазменного столба остаточной плазмой либо в непосредственной от него близости, либо в районе изолятора. Первый случай является интригующей проблемой всех мощных Z-пинчевых разрядов и носит фундаментальный характер для физики плазмы [1], второй - специфичен для плазменного фокуса и непосредственно связан с эффективностью сгребания рабочего газа токовой оболочкой при ее движении от изолятора. 

В данной работе на основе анализа осциллограмм производной тока, электронно-оптических фотографий токовой оболочки, и данных нейтронного выхода формулируется критерий эффективности сгребания, пользуясь которым по ходу кривой производной тока можно судить о существенности паразитного шунтирования остаточной плазмой около изолятора.
Литература

[1] Трубников Б.А. Физика плазмы.1986.Т.12.Вып.4.С.468.

